
 
2020 年度第 4 回経営学研究科研究科委員会① 

 
 

日 時： 2020 年 11 月 26 日（木）12:30～12:50 
場 所： 富士見校舎 5 階会議室、ポルタ神楽坂 4 階会議室、オンライン会議 

システム（Zoom)  
 
 

［前回議事抄録の確認］         
 
◇ 審議事項 

 
1. 新規採用教員（技術経営専攻）の資格審査について          資料 1 

 
 


